　
JST CREST 「ディペンダブルVLSIシステムの基盤技術」研究領域
平成19年度　ワークショップ　参加申込書


開催日： 2007年12月1日 （土） 10:00～17:45　（18:00～19:30　交流会）
場所
： 独立行政法人科学技術振興機構 JSTホール
東京都千代田区四番町5-3　サイエンスプラザ B1F
※　参加費無料　（交流会は、参加費3,000円）

※　交流会会場はJSTホールから徒歩約3分の別会場となります
出席希望（○をつける）

	
	ワークショップ

	
	交流会　（参加費は当日受付にて頂戴致します）


ご出席者
EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(（ふりがな）),ご　　芳　　名)    
：
E-mail

：

勤  務  先
：

所 属 ・ 役 職
：

ご  住  所
：


TEL
：                              　　 FAX
：

※ ご提供いただきました個人情報は、JSTの各種ご案内等に利用させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
以　上

11月２０日（火）までに本申込書をご作成の上、メールに添付いただき、


以下のメールアドレス宛にお送りください。


申し込みe-mailアドレス：　dvlsi@dvlsi.jst.go.jp





またはFAX : 03(3222)2066








